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Bulletin mensuel édité par
la Société suisse des mensurations et améliorations
foncières,
la Société suisse de photogrammetrie,
le Groupe spécialisé des ingénieurs du génie rural
et des ingénieurs-géomètres SIA

Monatliches Mitteilungsblatt, herausgegeben von:
Schweizerischer Verein für Vermessungswesen und
Kulturtechnik,
Schweizerische Gesellschaft für Photogrammetrie,
SIA Fachgruppe der Kultur- und Vermessungsingenieure
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Calendrier des manifestations/Veranstaltungskalender
28. März bis 27. April 1975, Luzern:
Wanderausstellung «Vermessung und Planung»
Verkehrshaus Luzern

23. April 1975, Luzern:
Konferenz der kantonalen Vermessungsämter:
Planbeschaffung für die Raumplanung
Verkehrshaus Luzern

24. April 1975, Luzern
ausserordentliche Hauptversammlung des SVVK
Hotel «Union», Löwenstrasse 16, Luzern
(siehe Seite 80)

2. bis 18. Mai 1975, Zürich
Ausstellung «Vermessung und Planung»
Eidgenössische Technische Hochschule Zürich

15. bis 17. Mai 1975, Krakau
Symposium der Kommission VI
der Internationalen Gesellschaft für Photogrammetrie
(Ankündigung Seite 81)

22. bis 28. Mai 1975, Köln
Geodätische Woche 1975

Kongress und Ausstellung
(siehe Ankündigung in diesem Blatt)

24. Mai bis 4. Juni 1975, Rapperswil:
«Raumplanung Schweiz» und «Vermessung und Planung»
Ausstellungen im Interkantonalen Technikum Rapperswil
(siehe Ankündigung in Heft 3)

24. Mai 1975, Zürich:
48. Hauptversammlung
der Schweizerischen Gesellschaft für Photogrammetrie
10.20 Uhr, Bahnhofbuffet Hauptbahnhof

27. Mai 1975, Zürich:
Einführungsvorlesung Prof. Dr. H. Matthias
«Das amtliche Vermessungswesen in der Schweiz.
Rückschau und Umschau»
17.15 Uhr, ETHZ, Hauptgebäude, Auditorium Maximum

16. bis 20. Juni 1975, Helsinki:
FIG, Sitzung des Comité Permanent
(siehe Voranzeige in Heft 3)

26. Juni 1975, Zürich:
Öffentliche Veranstaltung: Mehrzweckkataster
17.15 Uhr ETHZ, Hauptgebäude, Auditorium E 1.2

26727. Juni 1975 im Kanton St. Gallen:
Konferenz der Meliorationsamtsstellen des Bundes
und der Kantone
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